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| 21세기산업제품생산의기반인MEMS 기술 |

21세기전후로해서마이크로/나노기술이급격히발전하고실제생활에서이들기술이사용되는

제품이 증가하며 경제에 미치는 영향이 지대한 산업군으로 성장하였습니다. 예를 들면 자동차 및

스마트폰에들어가는각종센서 (터치센서, 가속도계, 자이로스크프, 가스센서등), 잉크젯프린터

헤드, 평면 디스플레이 소자 등과 같이 우리 생활에 밀접한 최첨단 제품에 다양하게 사용되고

있습니다. 본연구실에서는반도체제조에사용되는마이크로/나노기술을활용한마이크로/나노

스케일의 기전장치 (MEMS, NEMS) 및 이들 장치를 가공할 수 있는 새로운 공정 기술을 개발하고

있습니다.

|연구분야 :마이크로/나노스케일센서및공정기술개발 |
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